
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

https://rucont.ru/efd/609791
https://rucont.ru/efd/609791


УДК	621.38
ББК	 30.13
	 Т78

Рецензенты: 
доктор физико-математических наук  К.В. Руденко,

доктор технических наук П.П. Мальцев

Труды Физико-технологического института / гл. ред. В.Ф. Лукичёв ;  
Физико-технологич. ин-т РАН. – М. : Наука, 1991 – 1111. – ISSN 0868-7129. 

Т. 26 : Квантовые компьютеры, микро- и наноэлектроника : физика, технология,  
диагностика и моделирование / отв. ред. В.Ф. Лукичёв. – 2017. – 136 с. –  
ISBN 978-5-02-039983-9.
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статье описана технология глубокого анизотропного травления при изготовлении микроакселе-
рометра. В трех последних статьях авторы несколько отступают от традиционного понимания 
МНЭМС, тем не менее, в них описана технология быстрых нейтральных пучков, которая может 
быть успешно применена и к производству таких систем.
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Currently, there is rapid development of technologies and applications MNEMS. This is clearly linked 
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trum of possible devices, studied at the Institute of Physics and Technology of Russian Academy of Sciences. 
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Next, the article considers the technology of mechanical switches with small control voltages, which is an 
actual problem, as well as the article on modeling switch with spring suspension. The following article 
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Р О С С И Й С К А Я  А К А Д Е М И Я  Н А У К

2017	 Труды Физико-технологического института� Том 26

УДК 621.382

А.В. ЦУКАНОВ, И.Ю. КАТЕЕВ

НАНО- И ОПТОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ СПИНОВЫМИ КУБИТАМИ 

НА NV-ЦЕНТРАХ В АЛМАЗЕ

Введение

Наноэлектромеханические системы (НЭМС) и оптоэлектромеханические 
системы (ОЭМС) на основе различных алмазных материалов (трехмерные 
монокристаллы, моно- и поликристаллические пленки, нанокристаллы) 
в последние несколько лет привлекают к себе пристальное внимание иссле-
дователей. Анализируются принципы функционирования гибридных струк-
тур, состоящих из механического резонатора и квантовой системы – 
NV-центра в алмазе. Как было установлено, механическая степень свободы 
может быть интегрирована в сам алмаз или принадлежать объекту из ино-
родного материала, но расположенному вблизи алмазного «контейнера» 
с NV-центрами. Если подвергнуть такую систему комбинированному элек-
тромеханическому воздействию, приводящему к возбуждению колебаний 
НЭМС/ОЭМС и/или переходов между магнитными подуровнями центров, 
то спектр испускаемого ею вторичного излучения будет отражать взаимо
влияние подсистем, которое зависит от разности их частот и коэффициента 
связи спина NV-центра с модой резонатора.

Наблюдается заметный рост интереса к использованию когерентного 
взаимодействия между квантовыми объектами и НЭМС/ОЭМС, заселяемы-
ми определенным (небольшим) количеством колебательных квантов (фоно-
нов). Подобно оптическим или микроволновым резонаторам, интегрирова-
ние таких НЭМС/ОЭМС в квантовые сети открывает новое направление 
твердотельной квантовой оптики – фононику. Это дает возможность при-
менять НЭМС/ОЭМС для измерения состояния объекта и манипуляций 
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